Auswahlhilfe

m Smart-ZX-L Sensoren

OMmRON

Klassifizierung Optisch Klassifizierung Optisch
Sensormodell ZX-LD[O ZX-LDOL Sensormodell ZX-LD30V ZX-LD30VL
Geeigneter Verstarker ZX-LDALT] Geeigneter Verstarker ZX-LDA[CT]
PRI Produktansicht
(Sensor und Ver- (Sensor)
starker)
Ferromagneti- Spiegelnde
sche Metalle A o Oberflachen O O
1 A 0 5 [oms A 0
% Diffus reflekti %
QD ITTus refiektie- =
-8 rende Objekte*2 o o -8 Wafer O o
(9] . (9]
0 | Durchsichtige %] Glanzende Me-
g Objekte X A g talloberflachen O o
Flussigkeiten A A Fullstand A A

Sensorart Energetische Reflexionslichttaster Sensorart Reflexionslichttaster

Linearitatsfehler +0,2 % bis +2 % vom Skalenendwert Linearitatsfehler +0,2 % vom Skalenendwert

Lichtstrahl Punkt Linie Lichtstrahl Punkt Linie

. . 75 pm x 2 mm bis .

Strahlquerschnitt @ 50 bis 300 um 450 um x 2 mm Strahlquerschnitt @ 75 pum 100 pm x 1,8 mm
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| | | | | | | | | | | | | |
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| b b
| | | | | | |
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| P R
*1. O:ldeal geeignet. A : Eingeschrénkt geeignet. X: Ungeeignet.
*2. Diffus reflektierende Objekte: WeiRe Keramik, weies Papier und weil beschichtete Objekte.
m ZX-E-Serie
Induktive Distanzsensoren

Prgduktbe- Produktansicht | Abmessungen Messbereich Linearitats- Genauigkeit Temperatur-Drift

zeichnung fehler

ZX-EDR5T @ 3x18 mm 0 bis 0,5 mm +0,5 % vom 1pm 0,15 % vom

// Skalenendwert Skalenendwert/°C

ZX-EDO1T @ 5,4 x18 mm 0 bis 1 mm 0,07 % vom

/ 4 Skalenendwert/°C
ZX-EDO2T @ 8 x22 mm 0 bis 2 mm

'
ZX-EMO2T M10 x 22 mm 0 bis 2 mm

4

rd
ZX-EMO7T - M18 x 46,3 mm |0 bis 7 mm
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m Breitenmessungs-Sensoren

OmRrRON

Kiassi- | Produkt- | Messobjekt Auflésung / Lineari-
fizie- | bezeich- | Lichtun- | Licht- Wiederholge- | tatsfeh- Messbereich Merkmale
durchlés- | durchlas- . ;
rung nung sig sig nauigkeit ler
* Miniatursensorkopf
Z4LB 10 mm * Sichtbares Laserlicht
-S10V2 | ] | * Digitalanzeige
*1 I L  Aufeinander abge-
(Sensor) 0 bis 300 mm stimmter Sensor und
5 pm (5 ms) Verstarker
10 pm (0,3 ms) 10 mm
z4LB *0,5 % Miniatursensorkopf
-A104000v2 vom Ska- « Hohe Prézision
*2 lenend- . L s ;
Sat ) * Digitalanzeige
( a Z) wer 40 MM Messbereich
30 * Breites Lichtband:
mm
Z4LB 30 mm
* Sichtbares Laserlicht
-S30Vv2 L .
* * Digitalanzeige
1 .
s  Aufeinander abge-
(Sensor) - stimmter Sensor und
15 um (5 ms) 0 bis 300 mm Verstarker
< 30 pm (0,3 ms)
3 30 mm
2 o] X 0 L
2 | Z4LB 0,5 % * Breites Lichtband:
O |-A304000v2 vom Ska- 30 mm
*2 lenend- » Hohe Prazision
(Satz) wert « Digitalanzeige
40 mm Messbereich
* Miniatursensorkopf
* Lichtstrahldurchmes-
1 mm 1bis 2,5mm ser 1 mm
ZX-LT001 i . ===l | (0bis 500 mm)
|0 bis 500 mm |500 bis 2,000 mm| ¢ Lichtstrahldurchmes-
ser 1 bis 2,5 mm
(500 bis 2.000 mm)
4 pm 5 mm « Miniatursensorkopf
ZX-LT005 _ I E' * 5-mm-Lichtband
| 0 bis 500 mm| * 0 bis 500 mm
10 mm * Miniatursensorkopf
ZX-LT010 '_ I E" ¢ 10-mm-Lichtband
| 0 bis 500 m | * 0 bis 500 mm

O: Geeignet. X: Ungeeignet.

*1. Geeignete Verstarker: Z4LB-CV2 (NPN), Z4LB-CPV2 (PNP)
*2. Produktbezeichnung fiir einen aus Sensor und Verstarker bestehenden Satz. [] kennzeichnet die Ausgangskonfiguration: P fiir PNP-Ausgang, fehlende Angabe

fur NPN-Ausgang.
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Varianten
Fur jede Anwendung der geeignete Sensor

Bestimmung der Dicke von transparenten Folien

Bestimmung der Dicke von Blechen

OMmRON

v
=

Kontrolle der Homogenitét von Festplattenoberflachen

L re——
| S

Bestimmung der Elektrodenlage bei

Anzeigemodulen

A
]
-
Messung von Steckerstiften Messung der Hohe des Lotpa-
und ihrer Anordnung stenauftrags auf Leiterplatten

Bestimmung von Verwerfungen bei
transparenten Kunststoffen

Profilmessung fiir die Steuerung
von Schweil3robotern

Messung der Hohe von Nieten Messung des Tirspalts

]

SchweiRnahtinspektion
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OmRrRON

Z300-Messsystem mit CCD-Sensor

T :
o

Z500-Profilmesssystem mit CCD-Sensor
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Auswahlhilfe

Z300-Messsystem mit CCD-Sensor

Linearer Sensor-Controller

K3AS

Empfohlenes Netzteil:
OMRON S8VS

Siehe Seite H-2 flir
weitere Informationen.

Controller
Z300-VC10EV3
Z300-VC15EV3

Sensor
Z300-S2T
Z300-S5T
Z300-S10
Z300-S60
(Der Controller bietet Anschluss-
maoglichkeiten fir maximal zwei
Sensoren)

Sensorverlangerungskabel

Z309-SC1R (Kabellange:

1,5/3/6/8/13 oder 18 m)

A

Triggersensor

OMmRON

Konsole
Z300-KP
(Kabellange: 2 m)

Monitorkabel
F150-VM (Kabellange: 2 m)

]

. LCD-Monitor

' F150-MO5L (Composite Video)

1
1
1
1
1
|
1
|
1
|
1

BNC-Cinch-Adapter
(Im Lieferumfang des
Monitorkabels enthalten)

Produktbezeichnung

Messungsmodus

Z300-S2T

Z300-S5T

Z300-S10

Z300-S60

Diffuse Reflexion

Gerichtete Reflexion

Diffuse Reflexion

Gerichtete Reflexion

Diffuse Reflexion

Gerichtete Reflexion

Nur diffuse Reflexion

\

/

i~

Auflésung

(siehe Hinweise 5 und 6)

(siehe Hinweise 7 und 9)

_ 20 mm
AbStT(nd zum Mes 5,2 mm (mit angebrachter Strahi- | 50 MM 44 mm 100 mm 94 mm 600 mm
spunkt abdeckung: 16 mm)
Messbereich +1 mm 5 mm +4 mm +20 mm +16 mm *350 mm (Skalen-
endwert: 700 mm)
0,4 um 0,4 um 1 pm 8 pm (bei 350 mm)

(siehe Hinweise 7 und 8)

40 pm (bei 600 mm)
(siehe Hinweise 7 und 8)

Hinweis:1. Die Auflosung ergibt sich als Differenz zwischen hochstem und nied

rigstem Messwert bei unbeweglichem Objekt. Die Messung erfolgt mit einem Standardreferenzobjekt von OMRON
(Quarzglas bei gerichteter Reflexion, Edelstahlblock bei diffuser Reflexion) in der Mitte des Messbereichs. Magnetfelder konnen zu einer Verschlechterung der Auflosung fiihren.
2.Bei Verwendung des Controllers Z300-VC10EV3 / Z300-VC15EV3, 256 Messwerten zur Mittelung und Verwendung des M-Befehls RS-232C-Ausgang.
3.Die Auflésung ergibt sich als Differenz zwischen hochstem und niedrigstem Messwert bei unbeweglichem Objekt (OMRON Standardreferenzobjekt: weif3e Korundkeramik im Mes-
spunkt). Starke Magnetfelder kdnnen zu einer Verschlechterung der Auflésung fithren.
4.Bei Verwendung des Controllers Z300-VC10EV3 / Z300-VC15EV3 und 64 Messwerten zur Mittelung.
5.Bei Verwendung des Controllers Z300-VC10EV3 / Z300-VC15EV3 und 512 Messwerten zur Mittelung.
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omRroN
Auswahlhilfe

Z500-Profilmesssystem mit CCD-Sensor

Empfohlenes Netzteil: Triggersensor
OMRON S8VS
Siehe Seite H-2 fir
weitere Informationen.
Konsole
Z300-KP
(Kabellange: 2 m)
Controller sps
Linearer Sensor Controller £500-MC10E i : - -
K3AS 5 Z500-MC15E .. sl=l=|=|=|=]= :H ?*
' I ]
Bl |#
Sensorverlangerungskabel Monitorkabel
7309-SC1R (Kabelldnge: i F150-VM (Kabellange: 2 m)

1,5/3/6/8oder 13 m)

BNC-Cinch-Adapter
1P (Im Lieferumfang des
Monitorkabels enthalten)

LCD-Monitor
F150-M05L (Composite Video)

Sensor

Z500-SW2T (Kabellange: 2 m)
Z500-SW6 (Kabellange: 0,5 m)
Z500-SW17 (Kabellange: 2 m)
(Der Controller bietet Anschluss-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
moglichkeiten fiir maximal zwei |
1

Sensoren)
Produktbezeichnung Z500-SW2T Z500-SW6 Z500-SW17
Diffuse Reflexion | Gerichtete Reflexion | Diffuse Reflexion | Gerichtete Reflexion | Diffuse Reflexion | Gerichtete Reflexion
Messungsmodus
Para- ‘:\
meter
20 mm
Abstand zum Messpunkt 5,2 mm (mitangebrachter Strahl- | 50 mm 44 mm 100 mm 94 mm
abdeckung: 16 mm)
Messbereich +0,8 mm +5 mm +4 mm +20 mm +16 mm
Aufldsung 0,25 um (siehe Hinweise 1 und 2) | 0,3 um (siehe Hinweise 3 und 4) | 1 um (siehe Hinweise 3 und 4)

Hinweis: 1.Die Auflésung ergibt sich als Differenz zwischen héchstem und niedrigstem Messwert bei unbeweglichem Objekt. Die Messung erfolgt mit einem Standard-
referenzobjekt von OMRON (Quarzglas bei gerichteter Reflexion, Edelstahlblock bei diffuser Reflexion) in der Mitte des Messbereichs. Starke Magnetfelder
kdnnen zu einer Verschlechterung der Auflésung fuihren.

2.Bei Verwendung des Controllers Z500-MC10E / Z500-MC15E und 16 Messwerten zur Mittelung. Die Messdaten werden zur weiteren Verarbeitung
(z. B. Mittelwertbildung) tiber die RS-232C-Verbindung an einen PC ubertragen.

3.Die Aufldsung ergibt sich als Differenz zwischen héchstem und niedrigstem Messwert bei unbeweglichem Objekt (OMRON Standardreferenzobjekt: weiRe
Korundkeramik im Messpunkt). Starke Magnetfelder kdnnen zu einer Verschlechterung der Auflésung fiihren.

4.Bei Verwendung des Controllers Z500-MC10E / Z500-MC15E und 64 Messwerten zur Mittelung. Die Messdaten werden zur weiteren Verarbeitung
(z. B. Mittelwertbildung) tiber die RS-232C-Verbindung an einen PC Ubertragen.
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Auswahlhilfe

Z510-Profilmesssystem mit CCD-Sensor fir die Schwei3nahtinspektion

Sensoren

Z500-SW2T (Kabellange: 0,5 m)
Z510-SW6 (Kabellange: 0,5 m)
Z510-SW17 (Kabellange: 0,5 m)

OMmRON

Spannungsversorgung
Empfohlene Spannungs-
versorgung:

Controller OMRON S8VS Konsole
Z510-WC10E Siehe Seite H-2 fur Z300-KP
Z510-WC15E weitere Informationen.  (Kabellange: 2 m)
)

omron

Kabellange an.

Sensorverlangerungskabel
Z519-SCIR (1,5/3/6/8/ 13 oder 18 m)
Geben Sie bei der Bestellung die bendtigte

Der Controller bietet Anschlussmdglichkeiten
fur maximal zwei Sensoren

F150-VM
Monitorkabel (2 m)

BNC-Cinch-Adapter ‘j:gﬂ}
(Im Lieferumfang des
Monitorkabels enthalten)

D)

Monitore

F150-M05L
LCD-Monitor
(Composite Video)

Der Monitor dient zur Uberpriifung des
Bildes sowie zur Anzeige der Mends fiir die
verschiedenen Einstellungen des Sensors.

Produktbezeichnung Z510-SW2T Z510-SW6 Z510-SW17
Messungsmodus Gerichtete Diffuse Diffuse Gerichtete Diffuse Gerichtete
Reflexion Reflexion Reflexion Reflexion Reflexion Reflexion
al s | 99T T
Abstand zum Messpunkt 20 mm (mit ange- | 5,2 mm 50 mm 44 mm 100 mm 94 mm
brachter Strahlab-
deckung: 16 mm)
Messbereich +0,8 mm +5 mm +4 mm +20 mm +16 mm
Auflésung 0,25 um (siehe Hinweise 1 und 2) | 0,3 um (siehe Hinweise 3 und 4) |1 um (siehe Hinweise 3 und 4)

Hinweis:1. Die Auflésung ergibt sich als Differenz zwischen héchstem und niedrigstem Messwert bei unbeweglichem Objekt.
dreferenzobjekt von OMRON (Quarzglas bei gerichteter Reflexion, Edelstahlblock bei diffuser Reflexion) in der Mitte des Messbereichs. Magnetfelder kén-

nen zu einer Verschlechterung der Auflésung fiihren.

2. Bei Verwendung des Controllers Z510-WC10E / Z510-WC15E und 16 Messwerten zur Mittelung. Die Messdaten werden zur weiteren Verarbeitung und

Speicherung iber die RS-232C-Verbindung an einen PC Ubertragen

3. Die Auflésung ergibt sich als Differenz zwischen héchstem und niedrigstem Messwert bei unbeweglichem Objekt (OMRON Standardreferenzobjekt: weil3e

Korundkeramik in der Mitte es Messbereichs).Magnetfelder kénnen zu einer Verschlechterung der Auflésung fiihren.

4. Bei Verwendung des Controllers Z510-WC10E / Z510-WC15E und 64 Messwerten zur Mittelung. Die Messdaten werden zur weiteren Verarbeitung und

Speicherung uber die RS-232C-Verbindung an einen PC tbertragen
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Die Messung erfolgt mit einem Standar-





